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	Komentáře k diplomové práci:

	Předložená práce navazuje na výzkumné aktivity týmu, do kterého se diplomant během plnění cílů DP zapojil a dále rozvíjí poznatky v oblasti materiálového tisku. Práce samotná se zabývá modifikací povrchu materiálu ITO (z anglického indium-tin-oxide) deponovaného na flexibilním substrátu polyethylentereftalátové fólie. Modifikace povrchu vrstvy oxidu india a cínu není samoúčelná, ale měla by prokazatelně zlepšit adhezi inkoustu tisknutého na daný substrát při zachování dobrých vodivostních vlastností vrstvy ITO, neboť adheze materiálů deponovaných na tuto vrstvu při konstrukci organických a polymerních diod je jednou ze zásadních otázek dnešního výzkumu a jen pomalu se na ni hledá odpověď. Během práce byla zvolena chemická cesta modifikace povrchu založená na působení oxidačních činidel. Z dosažených výsledků vyplývá několik zásadních poznatků. Nejdůležitějším je, že existuje hraniční doba modifikace, při které se výrazně zlepší adheze inkoustu k substrátu s deponovanou vrstvou ITO a při které se nijak výrazně nemění vodivostní vlastnosti oxidu india a cínu. Druhým důležitým poznatkem je, že proces modifikace probíhá ve dvou fázích, kdy se nejdříve ničí původní povrchová struktura vrstvy ITO a poté se vytváří povrchová struktura nová, na které je schopen inkoust lépe ulpívat a tvořit tak homogenní a kompaktní vrstvy. Pro další výzkum by bylo vhodné navrhnout a provést modifikaci v dalších časových intervalech a zjistit, zda průběhy vývoje struktury a změn vlastností modifikované vrstvy probíhají skutečně podle odhadů v exponenciálních závislostech. Závěrem bych rád uvedl, že předložená DP má velký praktický přínos pro materiálový tisk a přípravu OLED pomocí inkjetu, neboť použité materiály jsou z hlediska funkčnosti v OLED zásadními. Co se týká původnosti práce, předložená práce podle výsledků hodnocení portálu Thesis je ryze původní a není plagiátem.
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